國立清華大學材料科學工程學系
JSM-7600F 電子顯微鏡 大學部學生修習暨考照申請表
一、申請人基本資料
· 姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
· 學號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
· 年級：□ 大學部三年級（含）以上 □ 大學部三年級以下
· 聯絡電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
· E-mail：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
· 所屬實驗室（指導教授）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、資格審查確認（請申請人勾選）
· □ 本人已修習或正在修習「專題論文」。 
· □ 本人已修習或正在修習本系開設之「材料分析」或「電子顯微鏡相關課程」，或已取得其他 SEM 機台之獨立操作證照。 
三、實驗室協同人員確認
(依本系規定，大學部學生申請時，該實驗室應至少有一位碩博士學生已取得證照或具備其他台SEM之獨立操作證照。請勾選符合之情況：)
· □ 一般情況（有學長姐協同訓練）
· 協同碩博士生姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
· 已持有之 JSM-7600F  SEM 證照機台 Y/N：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
· □ 特殊情況（本實驗室目前無具備執照之碩博士生）
(註：勾選此項者，仍可提出申請。下方指導教授之親筆簽名，將視為「同意該生在無學長姐協同之特殊情況下考照」之授權。)
四、指導教授同意書暨損害賠償擔保聲明
本人（指導教授）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(簽名) 確實同意上述學生申請 JSM-7600F 電子顯微鏡之基本 (B) 訓練與考照。本人在此明確聲明並擔保以下事項：
1. 身分保證：該生目前確實隸屬於本人之專題實驗室，且已修習（或正在修習）「專題論文」。本人承諾將該生視同本實驗室之研究生進行嚴格督導與管理。 
2. 特殊情況同意（若上方勾選特殊情況）：本人確知本實驗室目前無具備本 SEM 執照之碩博士生，但仍同意該大學部學生申請考照。 
3. 損害賠償責任：若該生於儀器訓練、操作或使用期間，因違反規定、忽略規範、人為疏失或置入有害樣品而造成儀器損壞或汙染，本人願與使用者負起完全連帶賠償責任（賠償費用由原廠評估），並同意所屬實驗室依規定接受停權及吊銷執照等處分。 
【大學部三年級以下專用欄位：推薦與學習必要性說明】
 (※ 若申請人為大三（含）以上，此欄位免填；若申請人為大三以下，請指導教授務必填寫說明方可申請：) 
	


指導教授親筆簽名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期： ＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日
五、儀器管理助教審核（由助教填寫）
· 收件日期：＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日
· 審核結果：□ 資格符合，安排訓練 □ 資格不符，退回
· 助教簽章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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